
 
 

 
A tutto il personale Docente e Ata 

Dell’I.S.I.S.S. Marco Polo di Cecina – (LI)  
 

 
Oggetto: Indizione assemblea sindacale del personale Docente e Ata dal Sindacato CISL  
per il giorno giovedì 5 ottobre2023 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 presso la Sala Auditorium di via verdi 
Cecina. 
 
 
Si comunica al personale in oggetto che è stata indetta assemblea sindacale in orario di servizio convocata 
da CISL Scuola Livorno in presenza, per il giorno Giovedì 5 ottobre 2023 dalle ore 08:00 alle ore 11:00 
presso la SALA AUDITORIUM DI VIA VERDI CECINA  
 
In allegato comunicazione del Sindacato con O.D.G. 
 

 Situazione politico sindacale 

 Sottoscrizione CCNL 

 Varie ed eventuali 
 
Il personale interessato a partecipare, dovrà presentare regolare richiesta entro le ore 10.30 del giorno 
venerdì 29 settembre 2023 compilando il form al seguente link: 
 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=lNiJEl_dG0Cmg-

fXLn8oEGrop0eqda5FgxMqL_2SQeZUMlVDRTFOWk5JSjFPTVhBS1AyOTZKVkUwVyQlQCNjPTEu 

   
 
Chi aderirà all’assemblea, dovrà specificare nel form l’intervallo orario e il giorno di partecipazione 
all’assemblea. 
Si ricorda che il personale può partecipare alle assemblee sindacali per un massimo di 10 ore all’anno e che 
per partecipare all’assemblea, deve far pervenire domanda in segreteria tramite il portale ARGO. 
 
 

 
                                                                                Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa   Anna Tiseo 
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                          Ai sensi dell’art.. 3, comma 2 D.Lgs n. 39/1993 
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